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FT 12 RF PSL4 23 R 30DC| 100 NO 1000 |M12/B| M12
FT 12 RH PSL4 20-60 Pr.| R -30DC| 100 NO 1000 |M12/B| M12
FMH 18 40-120 | Pot.| R -30DC| 200 NO i NC 600 (M18/G
FMH 18W " 40-120 | Pot.| R -30DC| 200 NO iNC 600 | M18/I
FMH 18 L4 40 -120 | Pot.| R -30DC| 200 NO i NC 600 (M18/H| M12
FMH 18W L4" 40-120 | Pot.| R -30DC| 200 NO iNC 600 |M18/J| M12
FT 20 RH PSK4 FT 20 RH NSK4 20-100 | Pr.| R -30DC| 100 |NO lub NC 1000| F20
FT 20 RH PSM4 FT 20 RH NSM4 20-100 | Pr. | R -30DC| 100 |NO lub NC 1000| F20 | M8
FT 20 IH PSM4 FT 20 IH NSM4 30-150 | Pr. | IR -30DC| 100 |NO lub NC 800 | F20 | M8
FT 20 IH PSK4 FT 20 IH NSK4 30-150 | Pr| IR -30DC| 100 |NO lub NC 800 | F20
FT 20 RLH PSK4 FT 20 RLH NSK4 20 - 60 Pr.| L -30DC| 100 |[NO lub NC 1000| F20
FT 20 RLH PSM4 FT 20 RLH NSM4 20-60 Pr.| L -30DC| 100 |NO lub NC 1000| F20 | M8
FT 20 RLHD PSK4 |FT 20 RLHD NSK4| 30-110 | Pr. | L -30DC| 100 [NO lub NC 1000| F20
FT 20 RLHD PSM4 | FT 20 RLHDNSM4| 30-110 | Pr. | L -30DC| 100 |NO lub NC 1000| F20 | M8
FT 23 RF PSM4 60 R -30DC| 100 |NO lub NC 1000 F20 | M8
FT 40 RH PAL4 50-250 | Pr.| R -30DC| 200 NOiNC 200 | F40 | M12
FT 40 RH PSCL5 FT 40 RHNSCL5 | 50-250 | P | R -30DC| 200 |NO lub NC 200 | F40 | M12
FT 50 RH PAL4 FT 50 RH NAL4 30-300 | Pot.| R -30DC| 200 NO iNC 1000| F50 | M12
FT 50 RH PSVL4 FT 50 RH NSVL4 30-300 | Pot.| R -30DC| 200 NO 1000| F50 | M12
FT 50 RH PAK4 FT 50 RH NAK4 30-300 | Pot.| R -30DC| 200 NO iNC 1000| F50 °
FT 50 RH PSVK4 FT 50 RH NSVK4 | 30-300 | Pot.| R -30DC| 200 NO 1000| F50 °
FT 50 IH PAK4 FT 50 IH NAK4 150 - 600 | Pot.| IR -30DC| 200 NO iNC 800 | F50 °
FT 50 IH PSVK4 FT 50 IH NSVK4 150 - 600 | Pot.| IR -30DC| 200 NO 800 | F50 °
FT 50 IH PAL4 FT 50 IH NAL4 150 - 600 | Pot.| IR -30DC| 200 NO iNC 800 | F50 | M12
FT 50 IH PSVL4 FT 50 IH NSVL4 150 - 600 | Pot.| IR -30DC| 200 NO 800 | F50 | M12
FT 50 RLH PAL4 FT 50 RLH NAL4 30-150 | Pot.| L -30DC| 200 NO iNC 2500| F50 | M12
FT 50 RLH PSVL4 FT 50 RLH NSVL4 30-150 | Pot.| L -30DC| 200 NO 2500| F50 | M12
FT 50 RLH PAK4 FT 50 RLH NAK4 30-150 | Pot.| L -30DC| 200 NO iNC 2500| F50
FT 50 RLH PSVK4 | FT 50 RLH NSVK4 30-150 | Pot.| L -30DC| 200 NO 2500| F50
FT 50 RLHD PAL4 FT 50 RLHD NAL4| 50-300 | Pot.| L -30DC| 200 NO iNC 2500| F50 | M12
FT 50 RLHD PAK4 | FT 50 RLHD NAK4| 50 - 300 | Pot.| L -30DC| 200 NO i NC 2500| F50
FT 80 IH PAL4 200 -1000| Pot.| IR -30DC| 200 NO iNC 1000| F80 | M12
FT 80 IH RSTP? 200 -1000| Pot.| IR | Ac/Dc? | 2000 | NOiNC 20 | F80 | PG 11

Obudowa: FT12, FMH - mosigdz niklowany; czujniki F20, F40, F50, F80 - obudowa ABS;
IR - $wiatto niewidzialne 880nm, R - Swiatto widzialne 660 nm, L - laser 670nm;

Pr. - przycisk i zdalne programowanie, Pot. - potencjometr; Kabel - PVC o dtugosci 2m.

") wyprowadzenie radialne wigzki optycznej
2) wyj$cie: przekaznik z funkcjg uzaleznien czasowych
%) zasilanie 20..265 VAC lub 20..320 VDC

IP67

* Rysunki obudéw na stronach 41, 42, 43
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Jesli potrzebujesz czujniki o innych parametrach
skontaktuj sie z nami




! RECYZYJNE

CZUJNIKI
OPTYCZNE

ODBICIOWE Z ELIMINACJA WPLYWU TLA - APLIKACJE

Wykrywanie obiektéw odbiciowymi czujnikami z eliminacjg wptywu tta.
Czujniki te majg minimalng histereze strefy wykrywania obiektow jasnych i ciemnych. Mozna w nich wyregulowac¢ koniec strefy
dziatania z doktadnoscig nawet do 0,1 mm (czujniki laserowe).

Przyktadowe aplikacje:

O FT 50 RLH O FT50RH

Kontrola szczelnosci butelki Kontrola poziomu cieczy nieprzezroczystej

Czujnik wykrywa brak podcisnienia w zakapslowane;j Czujnik kontroluje wtasciwy poziom soku w butelce
butelce. podczas nalewania.

O FT 50 RH O FT 20 RLH
Kontrola pakowania Kontrola utozenia elementéw

Czujnik wykrywa brak towaru w opakowaniu. Czujnik wykrywa dodatkowg warstwe lub spietrzenie detali.
O FT 50 RLH O FT20RH
Kontrola magazynku Kontrola kapsli

Czujnik wykrywa brak detalu w zagtebieniu. Czujnik wykrywa obecnos$¢ odwréconego kapsla
w podajniku.

Jesli masz nietypowa aplikacje, skontaktuj sie z Dzialem Porad Technicznych, a uzyskasz rozwigzanie.
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